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Завідувач кафедри ЛТФТ І. В. Крівцун Директор інституту
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ПВ 8 Перспективи розвитку лазерної технології 3 4 120 54 18 36 66
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Спеціальні розділи фізики високоефективних 
методів обробки
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2 1 40.5 1215 495 279
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ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки
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ІІ.2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студентів)

Блок 1: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

ПВБ 1.1
Проектування випромінювачів технологічних 
лазерів

ПВ 4
Спеціальні елементи та оснащення лазерних 
технологічних комплексів

2
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ПВ 3 Лазерне технологічне обладнання 1 2

5.5 165 54 36 18

18 111 3
ПВ 2 Лазерна розмірна обробка 1 1

120 54 36ПВ 1 Процеси лазерної поверхневої обробки 1 4

8.5 6 10
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ПВБ 1.2 Джерела живлення технологічних лазерів 1 3 90 36 18 18 54 2

ПВБ 1.3
Конструювання вузлів лазерного технологічного 
обладнання
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36 24 2ПВБ 1.4 Нові застосування лазерів у техніці 2 2 60 36

ПВБ 1.5 Фізичні методи досліджень 2 3 90 45

ПВБ 1.6
Технічні та програмні засоби систем 
автоматизації
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27 18 45 2.5
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